

	Задания СРС 2 микроэлектроника

	
	
	ФИО студента
	оценка

	1. Топология микросхем. 
	
	
	

	2. Тонкие пленки в микроэлектронике. 
	
	
	

	3. Металлические тонкие пленки в микроэлектронике
	
	
	

	4. Диэлектрические тонкие пленки в микроэлектронике
	
	
	

	5. Керметные тонкие пленки в микроэлектронике
	
	
	

	6. полупроводниковые тонкие пленки в микроэлектронике. 
	
	
	

	7. Начальные стадии роста пленки.
	
	
	

	8. Роль дефектов при росте тонких пленок. 
	
	
	

	9. Поверхностное сопротивление.
	
	
	

	10. Тонкопленочные резисторы в микроэлектронике.
	
	
	

	11. Тонкопленочные конденсаторы в микроэлектронике.
	
	
	

	12. Аморфный кремний в микроэлектронике
	
	
	

	13. Аморфный селен
	
	
	

	14. Тонопленочные антиотражающие покрытия
	
	
	

	15. Поликристаллические материалы в современной микроэлектронике
	
	
	

	16. Нанокристаллические материалы в современной микроэлектронике
	
	
	

	17. Аморфные тонкопленочные материалы в современной микроэлектронике. 
	
	
	

	18. Технология тонких пленок в микроэлектронике. 
	
	
	

	19. Термическое вакуумное испарение.
	
	
	

	20. Электронно-лучевое испарение в вакууме.  
	
	
	

	21. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
	
	
	

	22. Многослойные пленки в микроэлектронике.
	
	
	

	23. Газовый разряд в технологии напыления пленок.
	
	
	

	24. Катодное распыление на постоянном токе. 
	
	
	

	25. Магнетронное распыление на постоянном токе. 
	
	
	

	26. СВЧ магнетронное распыление. 
	
	
	

	27. Промышленная установка магнетронного напыления.
	
	
	

	28. Технологический маршрут изготовления микросхем. 
	
	
	

	29. Технологический маршрут изготовления резистора. 
	
	
	

	30. Технологический маршрут изготовления тонкопленочного конденсатора.
	
	
	

	31. Технологический маршрут изготовления полевого транзистора.
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